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Des capteurs qui n’ont plus besoin
d’alimentation en énergie

Délais tenus pour le projet MAPT

SCHRADER, SENSEOR et FEMTO-ST se sont associés pour porter ensemble le projet
MAPT qui vise a développer des solutions de mesure de pression et de température sans
fil, ni source locale d’énergie au niveau du capteur.

Ces capteurs « nouvelle génération » qui
devraient trouver rapidement leurs applications
dans de nombreux secteurs, réunissent plusieurs
avantages :

L’absence de batterie réduit les colts, diminue le
poids et favorise le respect de I'environnement.

Vu le faible encombrement, I'intégration du capteur
dans les produits microtechniques est facilitée.

Le cablage du capteur est supprimé et il en est encore
davantage fiabilisé.

Il bénéficie d’une plus grande robustesse.
Il est possible de travailler en télémaintenance.

En mars 2008, lorsque le projet MAPT a été retenu
pour un financement FUI, les partenaires associés
s’étaient donnés 24 mois pour procéder au dévelop-

Pour la mise en ceuvre de ce projet, les partenaires
se sont répartis les taches :

FEMTO-ST a développé les protocoles d’interro-
gation du capteur SAW.

SENSEOR a dimensionné les puces en fonction de
I'application ciblée et développé les capteurs SAW
pour mesurer, via la technologie des ondes acous-
tiques de surface, la Pression et la Température.

SCHRADER coordonne le projet et développe les
solutions microtechniques de mise en ceuvre du capteur
intégrant I'antenne. Le groupe a également la charge
d’industrialiser et de commercialiser les solutions de
mesure développées.

—— _— ~ |a valve communicante est optimisée

les premiers prototypes qui devraient étre utilisables
en janvier 2010 permettront de lancer la phase de
tests. Les brevets sont par ailleurs en cours

pement collaboratif des solutions de mesure et de d’écriture.

contr6le de Pression et de Température.

En septembre 2008, une premiere valve communicante
était mise au point. Un an plus tard, cette valve est
optimisée pour des applications ciblées.

Aujourd’hui les prototypes sont en phase de fabrication ;

MAPT en chiffres

Budget total du projet : 1 634 000€
Financement obtenus : 630 000€
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"H microtechnique TECHNOLOGIE : SAW, «SURFACE ACOUSTIC WAVE »
] L'onde électromagnétique envoyée par l'unité d'interrogation est
____d.z7 I| e o mriiror | CONVertie en onde acoustique au niveau du dispositif SAW (effet
" piézoélectrique inverse),
-~ [ Le dispositif SAW renvoie en écho une onde électromagnétique
)\;‘?' modifiée par la contrainte physique (dilatation, déformation,...) : l'unité
d'interrogation en déduit la grandeur physique a mesurer (température,
Y . pression)
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